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(57)【要約】

【課題】従来の方法によらない粒度分布測定装置を提供

する。

【解決手段】粒度分布測定装置は、被測定物を含む流体

を上流側から下流側に流通させる流路と、金属製薄膜に

第１の開口径を有する同形状の貫通孔を周期的に２次元

配置した第１空隙配置構造体と、下流側に、金属製薄膜

に第１の開口径より小さい第２の開口径を有する同形状

の貫通孔を周期的に２次元配置した第２空隙配置構造体

と、第１及び第２空隙配置構造体を貫く電磁波を照射す

る光源と、第１及び第２空隙配置構造体を透過した電磁

波を検出する検出器と、第１空隙配置構造体を透過した

電磁波の透過率から、第１空隙配置構造体を透過した電

磁波の透過率と捕捉量との関係を示す第１の検量線に基

づいて、第１空隙配置構造体に捕捉量を算出すると共に

、第２空隙配置構造体を透過した電磁波の透過率から、

第２空隙配置構造体を透過した電磁波の透過率と捕捉量

との関係を示す第２の検量線に基づいて第２空隙配置構

造体に捕捉量を算出する、捕捉量算出部と、を備える。

【選択図】図９
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